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Abstract (en)

[origin: US4746889A] A method of making a magnet arrangement including a cylindrical magnet, pole shoes surrounding and resting against

the magnets, the pole shoes formed of hollow cylinder sections, and two cover plates placed on the end faces of the magnet and the pole shoes,
wherein the cover plates are connected to the pole shoes. The inner surfaces of the pole shoes facing the magnet have, before being placed on the
magnet, a radius different from the radius of the outer cylindrical surface on the magnet. The magnet arrangement is obtained by placing the pole
shoes against the magnet, pressing the pole shoes against the magnet until the radius of the outer surface of the magnet and the radius of the inner
surfaces of the pole shoes are equal, and welding the cover plates and the pole shoes together. In the resulting magnet arrangement, the finish of
the magnet must not need narrow tolerances, and it is ensured that no air gaps exist between the inner surfaces of the pole shoes and the outer
surface of the magnet.

Abstract (de)

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zur Herstellung einer Magnetanordnung, bestehend aus einem zylindrischen Magneten (1), diesen von
auBen umgebenden Polschuhen (2) in Form ringzylindrischer Abschnitte und zwei Deckplatten (3) die auf die Stirnflachen des Magneten und der
Polschuhe aufleigen und mit den Polschuhen verbunden sind. Um einerseits an den Polschuhen und insbesondere am Magneten in der Fertigung
keine enge Toleranzen einhalten zu miissen, andererseits aber dafiir zu sorgen, daf3 der fertigen Magnetanordnung zwischen den Polschuh-
Innenflachen und der Magnet-AuBBenflache keine Luftspalte entstehen, ist vorgesehen, dai den Innenflachen (5) der Polschuhe, (2') zunachst ein
Radius (r1) vermittelt wird, der vom Radius (r2) der Auf3 enflache (8) des Magneten (1) abweicht, daf3 diese Polschuhe (2') beidseitig an bzw. um
den Magneten (1) gelegt werden, daf3 die Polschuhe durch eine Vorrichtung (9) mit ihren Innenflachen (8), unter Angleichung der beiden Radien (r1,
r2) in ihren Gré3en aneinander gegen die Aussenflache (8) des Magneten (1) gepre3t werden und dalB3 bei in dieser Lage angepreBten Polschuhen
(2) die Deckplatten (3) mit den Polschuhen (2) verschweif3t werden. Die Erfindung betrifft ferner eine zugehdrige Magnetanordnung.
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